
２００９年応用物理学会九州支部 

支部オータムスクール 「機能性薄膜の作製とその物性評価」 

 

日 時： ２００９年１１月２２日（日） １３：００～１５：２０ 

会 場： 熊本大学 工学部 A 会場（工学部 2 号館 1 階）        

 

 

 

 

＜プログラム＞ 

 

座長 九州工業大学 大学院情報工学研究院 

                                  古川 昌司    

 

A 会場 

 

As-1  微小角入射 X 線回折（インプレーン測定）による半導体エピタキシャル膜  (13:00－13:40) 

の深さ方向分解構造評価                     

九州工業大学 大学院工学研究院 

鈴木 芳文 氏 

 

As-2  Evaporative Spray Deposition using Ultradilute Solution (ESDUS)法      (13:40－14:20) 

による高分子薄膜の調製とその有機デバイスへの応用            

九州大学 先導物質化学研究所 

藤田 克彦 氏 

 

休憩 14:20～14:40 

 

As-3  エピタキシャル超薄膜                                 (14:40-15:20) 

九州大学 大学院総合理工学研究院 

栃原 浩 氏 

 


